








高品質な切片作製のための  クリオスタット

個々のオペレーターの力加減に関係なく、1 度のレバー操作で
最大のクランプ圧を確保し、かつ迅速に試料ディスクを装填で
きます。

ニューデザインの試料ディスクで、試料を迅速に凍結できます。
ディスクは背面が大きく、ペルチェ素子を内蔵した凍結ステー
ションと完全に接触するため試料を速やかに凍結します。

安定性に優れた動作距離の長いドーブテール式マウントを採用
することで、軟らかい試料から硬い試料、また、大きな試料か
らも高品質な切片を作製することが可能です。ハイプロファイ
ルあるいはロープロファイル替刃のために新しくデザインされ
たナイフホルダー CE は、クランプ圧を替刃全体に均等に分散
させることで振動を除去し、高品質な切片作製を可能にします。

バキューム式切片伸展装置＊は、切片の作製を容易にします。
（＊オプション）

ナイフホルダー CN（上）およびナイフホルダー CNZ（下）には、
スチール製やタングステンカーバイト製の一本刀が装填できま
す。硬組織試料の作製で威力を発揮します。
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Protect

オペレーターの安全性に
最大限に配慮したクリオスタット

生物組織ラボのオピニオンリーダーからは、依然として微生物による
危険性や人間工学を無視した作業手順に対して大きな懸念が寄せら
れています。CM1950 ファミリーのクリオスタットは、このようなオピ
ニオンリーダーからの意見を取り入れて、切片作製プロセスのあらゆ
るステージで微生物による危険を最大限に防止できるように設計され
ています。

● 効果的な UV 照射で露出面および低温の凍結チャンバー内の空気
を処理

● クリオスタット外側表面を AgProtect TM 抗菌ナノシルバーコーティ
ング

● 2 種類のフィルターを使用した切片屑除去システム＊

● 快適な作業高とエッジに丸みを持たせた人間工学に配慮したキャビ
ネット設計

● 人間工学に基づいて設計された CM1950 専用の椅子＊、およびフッ
トレスト

　（＊オプション）

特許を取得したライカの内蔵型 UV 照射処理シス
テムは、感染性の物質からオペレーターを保護し、
凍結チャンバー内の汚染を最小限に抑えます。表
面のバクテリア、ウィルス、菌類を UV で処理でき
ることは、科学的な研究によって証明されています。

CM1950 ファミリーは、クリオスタットの外側表面の感染性微生物を
効果的に抑制するために、特許を取得した AgProtectTM と呼ばれる抗
菌ナノシルバー表面コーティングを採用しています。銀（Ag）イオン

切片屑は、マグネチックノズルによるトリミングあるいはフレキシ
ブルホースによる掃除の際に、バキュームシステムを使用して簡
単に除去できます。固形の屑は密閉式の一次フィルターに集めら
れ、吸引した空気は HEPAフィルターでろ過されるため、ラボ環
境をより安全に保つことができます。結露水は排水タンクに集め
て安全に処分できます。

UV の効果に関するテスト結果の詳細は参考資料として www.histo-
solutions.com/cm1950_safety_doc からダウンロード可能です。

にバクテリアの成長を抑える働きがあることはよく
知られています。
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快適な作業のために安定性を重視した高さ調整機能付きの椅子＊

や高さ調整が可能なフットレスト＊も取り揃えています。
（＊オプション）

人間工学に基づくCM1950のデザインは、オペレーターをシャー
プなエッジから保護し、また、作業に関連した筋骨格障害（MSD）
を防ぐのに役立ちます。キャビネットすべてのエッジは丸みを帯び
ているため、オペレーターは快適な作業姿勢をとることができま
す。まぶしさのない明るい照明は目の疲れを防ぎます。

赤い色のセーフティガードやブレードイジェクターが一体化した替
刃ホルダー CEは、替刃をより安全に取り扱うことが可能になりま
した。切片作製時にブラシテクニックを使用したい場合には、ラ
イカオリジナルのハンドレストを標準で使用できます。
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高い作業効率のための  クリオスタット

● 色分けされたリング＊を試料ディスクに装着することで試料を容易に識別
● 試料ヘッドのゼロポジションにより、迅速かつ効率的なオリエンテーションが可能
● ハイプロファイル および ロープロファイル両用の替刃ホルダー
● 霜の付かない格納型ミクロトーム本体
● モータードライブ機能＊

● UV 照射処理は、結露や汚染された切片屑を発生させることがなく、低温でも有効で、

　緊急時にはいつでも照射プロセスを終了できます。
● RemotoCareTM リモート診断装置がシステムをサポート＊

　（＊オプション）

効率的な作業を実現：

わかりやすい個別の機能キーと見やす
い LED は、操作エラーを防ぎ、切片作
製を簡素化します。複数のメニューをス
クロールする必要はありません。コント
ロールパネルはアームレスト部に設置
されているため快適に操作でき、低温
チャンバー内に手を入れて設定を調整
する必要はありません。

小物、スライドガラス、試薬容器などはキ
ャビネットの上面に置いて、いつでも手に
取ることができます。スライドガラスや筆
を置く溝が設けてあるのも便利です。
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高い作業効率のための  クリオスタット

切片作製ツール、ブラシ、ピンセットなどは、可動式小物トレー＊

に置くことができます。

試料ディスクはチャンバー内奥に設けられた保管コンテナー＊

に保管します。冷却したディスクはフラットな凍結ステーション
に配置して、ペルチェ式電子冷却プレートと固定式ヒートエクス
トラクターで試料を急速に凍結することができます。

色分けされたリング＊の付いた試料ディスクは、複数の試料を
識別するのに役立ちます。試料ディスクには、目印があり凍結
した試料の向きを確認するのに役立ちます。

試料ヘッドのゼロポジション機能により、切片作製
前にすばやく試料の位置を合わせることができ、試
料を交換する際には再位置合わせが容易に行えま
す。

替刃ホルダー CE は、ハイプロファイルとロープロ
ファイルの両方の替刃を使用でき、替刃の交換も
すばやくかつ簡単に行うことができます。クリックス
トップ付きのホルダーは横方向の移動機能を備え
ているため、替刃全幅の使用が可能になります。小
さな試料も大きな試料も、広く水平なプレッシャー
プレート面から容易に拾うことができます。アンチ
ロールプレートは偏光ガラスで照明の反射を抑え
ます。
（＊オプション）
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ライカ CM1950 — 技術仕様

UVCによる照射処理：  30または 180分、選択可能

ミクロトーム
切片厚設定：  1～ 100 μm
 設定値： 1.0μm～ 5.0 μm、0.5 μm刻み
  5.0 μm～ 20.0 μm、1.0 μm刻み
  20.0 μm～ 60.0 μm、5.0 μm刻み
  60.0 μm～ 100.0μm、10 μm刻み
トリミング範囲： 臨床用途： 10～ 40 μm
 設定値： 10 μm、20 μm、30 μm、40 μm
 研究用途： 1～ 600 μm
 設定値： 1.0 μm～ 10.0 μm、1.0 μm刻み
  10.0 μm～ 20.0 μm、2.0 μm刻み
  20.0 μm～ 50.0 μm、5.0 μm刻み
  50.0 μm～ 100.0 μm、10 μm刻み
  100.0 μm～ 600.0 μm、50.0 μm刻み
最大試料サイズ：  50 x 80 mm
試料総送り量：  25 mm
試料垂直移動量：  59 mm
試料リトラクション：  切り換え可能
試料オリエンテーション： 8°（x、y軸）、360°回転

試料送り速度（電動）： 低速： 300 μm/s
 高速： 900 μm/s

凍結チャンバー
設定温度範囲：  0 °C ～ － 35 °C（周辺温度 20 °Cの場合）

試料冷却（オプション）
設定温度範囲：  － 10 °C～－ 50 °C 

試料ヘッドの霜取り：  ホットガスによる手動霜取りサイクルを起動

凍結チャンバーの霜取り
凍結チャンバーの自動霜取り： プログラミング可能（ホットガスによる霜取り）
  選択可能な時間、24時間で 1回、
  またはホットガスによる手動霜取りサイクルを起動
手動霜取りサイクル（即時実行可能）： 12分間
手動霜取りの自動シャットオフ： チャンバー温度－ 5 °Cでオフ

CM1950基本システムには、CryoZone TMシステム、UV照射装置、試料オリエンテーションシステム、AgProtect TM抗菌ナノシルバー表面コーティン
グが標準装備されています。

オプション
● 強冷却オブジェクトヘッド（ダブル・コンプレッサー）
●切片屑除去システム
●モータードライブ機能
●広範なアクセサリー群
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急速凍結ステーション
最低温度：  max.－ 42 °C（チャンバー温度が－ 35 °Cの場合）
凍結ステーションの数：  15（＋ 2）
霜取り：  ホットガスによる手動霜取り

ペルチェ素子凍結ステーション
凍結ステーションの数：  2
最大温度差：  17K（チャンバー温度－ 35 °Cの場合）

電力
電源仕様：  100 V   50/60 Hz（切り替え）
消費電力：  1900 VA

一般的なデータ
動作温度範囲：  18 °C ～ 35 °C
相対湿度：  最大 60%、結露なし
保管湿度：  60%未満

寸法および重量
幅（ハンドホイールを含まない）： 700 mm
幅（ハンドホイールを含む）： 835 mm
奥行き（キャビネットのみ）： 850 mm
高さ（トータル）：  1215 mm
作業高（アームレストの位置）： 1025 mm

重量（モーターおよびバキュームシステムあり）： 193 kg
重量（モーターなし、バキュームシステムあり）： 183 kg
重量（モーターなし、バキュームシステムなし）： 175 kg
重量（試料ヘッド冷却あり）： 165 kg

ご要望に応じてさまざまなアクセサリをご利用頂けます。技術仕様は事前の予告なしに変更される場合があります。

c-CSA-us証明書で確認されている通り、ライカ CM 1950は UL、CSA、および IECの要件に基づいて設計、製造されています。

DIN EN ISO 9001で保証された最新の開発、製造、および品質管理プロセスが、
最高の品質と信頼性を保証します。
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